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摘要(译)

本发明提供一种能够减轻操作者的负担、针对感染和污染的安全性高且
清洗效果好的内窥镜管道内清洗系统及内窥镜管道内清洗方法。第一清
洗元件(11)和第二清洗元件(12)相对于规定的轴旋转对称地形成，并且具
有比内窥镜的管道(1)的内径大的外径，并能够在垂直于轴的方向上伸
缩。第一清洗元件(11)具有磁性体。将第一清洗元件(11)和第二清洗元件
(12)以轴向与管道(1)的长度方向一致的方式插入到内窥镜的管道(1)的内
部。将清洗水注入管道(1)，以使第一清洗元件(11)和第二清洗元件(12)在
管道(1)的内部移动。使配置在管道(1)的外部的诱导装置(13)的磁铁与第
一清洗元件(11)的磁性体产生作用，以将第一清洗元件(11)诱导至支管道
(1b)中。
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